
Фотоника  2013
Photonics

Фотоника  2013
Photonics

Фотоника  2013
Photonics

о ф и ц и а л ь н ы й  п у т е в о д и т е л ь
o f f i c i a l  g u i d e

о ф и ц и а л ь н ы й  п у т е в о д и т е л ь
o f f i c i a l  g u i d e

о ф и ц и а л ь н ы й  п у т е в о д и т е л ь
o f f i c i a l  g u i d e

8-я международная 
специализированная 
выставка лазерной, 
оптической 
и оптоэлектронной 
техники

8th International 
Specialized Exhibition 
for Laser, Optical 
and Optoelectronic 
Technologies
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Деловая программа
Международной специализированной выставки «Фотоника-2013»

25 марта 2013 г. (понедельник)
11:30— 12:00  Официальное открытие выставки

Зона открытия, павильон 7, зал № 1

12:30— 14:00  Открытое заседание Экспертного совета Госдумы РФ 
по развитию институтов инновационной системы России 
с приглашением руководителей отраслевых объединений 
реального сектора экономики
Тема заседания: законодательная база инновационной 
деятельности в Российской Федерации
Зал 1

14:00— 15:30  Круглый стол «Фотоника: содержание и терминология»
Зал 2

15:30— 17:00  Презентация «Фотоника в странах Евросоюза: 
задачи, приоритеты, международные проекты»
Докладчик: руководитель Секретариата техплатформы ЕС 
“Photonics21” д-р Х. Юнге (Германия)
Зал 1

26 марта 2013 г. (вторник)
10:00— 12:30  Научно-практическая конференция 

«Фотоника в СНГ». Пленарное заседание
«Петаваттные лазеры и их приложения»
чл.-корр. РАН Е.А. Хазанов, ИПФ РАН, Н. Новгород
«50-летие полупроводникового лазера»
проф. Ю.М. Попов, ФИАН, Москва
«Нанофотоника: состояние и перспективы»
чл.-корр. НАНБ С.В. Гапоненко, ИФ НАНБ, Минск
Зал 1

12:00— 12:30  Моделирование позиционирующего устройства 
зеркала телескопа европейского проекта E-ELT в системе 
OOFELIE: Multiphysics с применением метода конечных 
элементов
Докладчики: Паскаль де Винчензо, исполнительный директор 
компании Open Engineering
Наталия Демкович, ведущий инженер компании «Би Питрон»
Презентационный форум

13:00— 15:00  Семинар-презентация «НИИ «Полюс» 
им. М.Ф. Стельмаха – 50 лет в авангарде отрасли»
«НИИ «Полюс»: история развития, перспективы»
С.М. Копылов, ген. директор ОАО «НИИ «Полюс» им. М.Ф. Стельмаха»
«Лазерная гироскопия в НИИ «Полюс»
Ю.Д. Голяев, зам. ген. директора ОАО «НИИ «Полюс» им. М.Ф. Стельмаха»
«Полупроводниковые лазеры в НИИ «Полюс»
В.А. Симаков, главный инженер ОАО «НИИ «Полюс» им. М.Ф. Стельмаха»
А.А. Мармалюк, зам. ген. директора ОАО «НИИ «Полюс» им. М.Ф. Стельмаха»
«Информационные системы на основе 
твердотельных лазеров в НИИ «Полюс»
В.А. Пашков, нач. НТЦ ОАО «НИИ «Полюс» им. М.Ф. Стельмаха»
В.А. Прядеин, зам. нач. НТЦ ОАО «НИИ «Полюс» им. М.Ф. Стельмаха»
«Разработка и производство элементной базы 
твердотельных лазеров в НИИ «Полюс»
А.В. Шестаков, нач. НПК ОАО «НИИ «Полюс» им. М.Ф. Стельмаха»
«Волоконно-оптические системы передачи информации 
в современных ракетно-космических комплексах» 
М.М. Землянов, нач. отдела ОАО «НИИ «Полюс» им. М.Ф. Стельмаха»
А.В. Мамин, зам. нач. отдела ОАО «НИИ «Полюс» им. М.Ф. Стельмаха»

  «Многополосные лазерные измерители скорости 
для контроля движения транспортных средств»
Б.К. Рябокуль, нач. НТЦ ОАО «НИИ «Полюс» им. М.Ф. Стельмаха»
Ю.В. Абазадзе, зам. нач. НТЦ ОАО «НИИ «Полюс» им. М.Ф. Стельмаха»
Зал 2

12:45— 13:45  Современные технологии нанесения 
оптических покрытий
Докладчики: А.С. Кабанов, представитель 
Leybold Optics в СНГ
Б.А. Романов, разработчик покрытий Leybold Optics.
Презентационный форум

14:00— 14:30  Микрообработка пикосекундными лазерами
Докладчик: Д-р Фридрих Бахманн.
Презентационный форум

15:30— 17:00  Презентация НОЦ «Фотоника и ИК-техника» 
МГТУ им. Баумана
«Новый научно-образовательный центр как база 
мирового уровня для НИОКР по фотонике»
Докладчик: проф. В.Е. Карасик, директор центра
Зал 1

15:30— 17:30  Семинар-презентация 
возможностей повышения квалификации 
в области лазерных технологий обработки 
материалов в рамках российско-германской 
образовательной программы
Председательствующие: 
К. Новицки (LZH), А.И. Дёмин (МЛИТЦ), 
Т.Г. Кузьменко (КЛИТЦ)
«Курсы лазерных технологий 
для представителей промышленности»
Докладчик: А.И. Дёмин, ген. директор ЛИТЦ, Москва
«Система подготовки специалистов 
по лазерным технологиям в Германии»
Докладчик: Илька Зайонц, зам. директора 
Лазерной академии (Ганновер)
Зал 2

12:00— 17:00  Заседания рабочих групп 
техплатформы «Фотоника» 
(в 2 рабочих залах)

27 марта 2013 г. (среда)
10:30— 12:00  Круглый стол «Возможности постановки 

совместных проектов с организациями 
лазерно-оптической отрасли КНР»
Ведущие: проф. Чжу Сяо, проф. О.О. Силичев
Зал 1

12:30— 14:00  Презентация 500-го номера 
бюллетеня «Лазер-Информ»
Круглый стол «Информационное 
обеспечение отрасли»
Ведущий: проф. А.Н. Солдатов, ТГУ, Томск
Зал 2

15:00— 16:00  Подведение итогов конкурса ЛАС на лучшую 
отечественную разработку в области лазерной 
аппаратуры и лазерно-оптических технологий
Зал 1

Photonics’2013
Programme of Business-Related Events

March 25, 2013 (Monday)
11:30— 12:00  Opening ceremony of the exhibition

12:30— 14:00  Public meeting of the Russian Federation 
State Duma Expert Council on the Development 
of Russia Innovation System with the participation 
of sectoral associations leaders
Subject of the meeting: Legal Framework for 
Innovation Activity in the Russian Federation

15:30— 17:00  Photonics in EU member states: Objectives, 
Priorities, International Projects, presentation
Dr. Holger Junge (Germany), Head of the Secretariat 
of the European Tehcnology Platform “Photonics21”

March 26, 2013 (Tuesday)
1:000— 12:30  Scientific-practical conference 

“Photonics in the CIS”. Plenary session
— Petawatt Lasers and their Applications
Yefim A. Khazanov, associate member of the Russian Academy 
of Sciences, RAS Institute of Applied Physics, Nizhny Novgorod
— The 50th Anniversary of the Semiconductor Laser
Yury M. Popov, Professor, RAS P.N. Lebedev Physical Institute, Moscow
— Nanophotonics: Current State and Prospects
Sergey V. Gaponenko, associate member of the National Academy 
of Sciences of Belarus, NASB B.I. Stepanov Institute of Physics, Minsk

12:00— 12:30  Presentation Forum
Modeling the Position Control of the Mirror for the 
Telescope of the European E-ELT project in OOFELIE: 
Multiphysics using Finite Element Modeling
Natalia Demkovich, Senior Engineer, Bee Pitron JSC
Pascal De Vincenzo, General Manager, 
Open Engineering S.A.

13:00— 15:00  Scientific-practical conference 
“Photonics in the CIS,” Seminar-presentation
— M.F. Stelmakh “Polus” Research and Development 
Institute: 50 Years in the Vanguard of the Industry Branch 
— “Polus” Research and Development Institute: 
the History of Development and Prospects
S.M. Kopylov, Director General of JSC “NII Polus” 
— Laser Gyroscopy
Yu.D. Golyaev, Deputy Director General of JSC “NII Polus”
— Semiconductor Lasers at NII “Polus”
V.A. Simakov, Chief Engineer of JSC “NII Polus”
A.A. Marmalyuk, Deputy Director General of JSC “NII Polus”
— Information Systems on the Basis of Solid State Lasers 
in NII “Polus”
V.A. Pashkov, Head of NII “Polus” Research and Technology Centre
V.A. Pryadein, deputy Head of NII “Polus” Research and Technology 
Centre
— Solid state lasers components development 
and manufacturing at NII “Polus”
A.V. Shestakov Head of NII “Polus” Research and 
Production Complex

  — Fiber systems for information transmission 
in the modern rocket-space complexes
M.M. Zemlyanov, Head of NII “Polus” Department 
A.V. Mamin, Deputy Head of NII “Polus” Department
— Multiline laser meter of velocities for traffic control
B.K. Ryabokul`, Head of NII “Polus” Research and 
Technology Centre,
Yu. V. Abzadze, Deputy Head of NII “Polus” Research and 
Technology Centre Discussion of the reports

12:45— 13:45  Presentation Forum
New Trends in the Optical Deposition Technology
Alexey Kabanov, CIS Representative of Leybold Optics
Boris Romanov, Application Manager of Leybold Optics

14:00— 14:30  Presentation Forum
“Micromachining with ps-lasers”
Dr. Friedrich Bachmann

15:30— 17:00  Scientific-practical conference “Photonics in the CIS” 
A New Research and Educational Centre as World-Class Base 
for R&D in Photonics in Bauman State Technical University
N.V. Baryshnikov, Director of BSTU R&D Institute
V. Ye. Karasik, Director of the Centre

15:30— 17:30  Seminar-presentation “Training in the field of laser 
technologies for materials processing within the frames 
of a Russian-German educational programme”
Chairpersons: Klaus Novizki (LZH), 
Anatoly I. Dyomin (Moscow Laser Innovation and 
Technology Centre – LITC), T.G. Kuzmenko (Kaluga LITC)
— Laser Technology Courses for the Industry
Anatoly I. Dyomin, LITC Director General (Moscow) 
— European System of Laser Technology 
Specialists Training 
I.Zionts, Deputy Director of Laser Academy (Hannover)

12:00— 17:00  Sessions of the RF Technology Platform 
“Photonics” working groups (in 2 halls)

March 27, 2013, Wednesday
10:30— 12:00  Round-table discussion “Prospects for Joint Projects 

with Chinese Laser and Optics Companies”
Moderators: Prof. Zhu Xiao (Wuhan, PRC), 
Prof. Oleg Silichev (Moscow, RF)

12:30— 14:00  Presentation of the 500th issue 
of the Laser Inform bulletin.
Round-table discussion “Providing Information 
for the Photonics Industry Branch”
Moderator: Prof. Anatoly N. Soldatov, 
Tomsk State University

15:00— 16:00  Presentation of Awards 
of the Laser Association 2012 Competition 
for the Best Domestic Development in the Field 
of Laser Equipment and laser-optical technologies
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ВХОД ИЗ ЗАЛА 1 ПАВИЛЬОНА № 7 
ENTRANCE FROM HALL 1 OF PAVILION No. 7

ALTECHNA, LITHUANIA 71C12

 ИНСТИТУТ ФИЗИКИ ИМЕНИ Б. И. СТЕПАНОВА 
НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК БЕЛАРУСИ, БЕЛАРУСЬ 71В56

 БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ, БЕЛАРУСЬ 71D46

 БИ ПИТРОН, РОССИЯ 71В52

 БЛМ СИНЕРЖИ, РОССИЯ 71А32

 ВИКОН, НАУЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (СТАНДА), РОССИЯ 71В10

 ВНИИОФИ, ФГУП, РОССИЯ 71A14

 WUHAN LEADLASER CO., LTD., CHINA 71B60

 WUHAN MEIMAN TECHNOLOGY CO., LTD., CHINA 71В61

 WUHAN HI-TECH HOLDING GROUP CO., LTD., CHINA 71В62

 WUHAN CHUYUAN LASER&ELECTRONIC CO., LTD., CHINA 71B63

 ГЕРМАНИЙ И ПРИЛОЖЕНИЯ, ООО, РОССИЯ 71B73

 ГУСЕВСКИЙ СТЕКОЛЬНЫЙ ЗАВОД 
ИМ. Ф. Э. ДЗЕРЖИНСКОГО, ОАО, РОССИЯ 71D44

 DAYOPTICS, INC., CHINA 71B32

 ЗАВОД «ОПТИК», ОАО, БЕЛАРУСЬ 71D12

 ZEMAX, NADZHIP A.E., USA 71D48

 ИЗОВАК, ООО, БЕЛАРУСЬ 71B54

 ИНСТИТУТ АВТОМАТИКИ И ЭЛЕКТРОМЕТРИИ СО РАН, РОССИЯ 71D10

 ИНСТИТУТ ГЕОЛОГИИ И МИНЕРАЛОГИИ ИМ. В. С. СОБОЛЕВА 
СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РАН, УЧРЕЖДЕНИЕ РОССИЙСКОЙ 
АКАДЕМИИ НАУК (ИГМ СО РАН), РОССИЯ 71D10

 ИНСТИТУТ ТЕПЛОФИЗИКИ ИМ. С. С. КУТАТЕЛАДЗЕ 
СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК, 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ, РОССИЯ 71D10

 ИНТЕГРАЛ, ЖУРНАЛ 
(ИЗДАТЕЛЬ ООО НПЦ «ЭНЕРГОИНВЕСТ»), РОССИЯ 71B75

 ИНФОРМЮНИОН МЕДИА, ООО, РОССИЯ 71B75

 КОБРА-ОПТИКС, НТЦ, ООО, РОССИЯ 71D40

 КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ, РОССИЯ 71B75

 ЛАБФЕР, ООО, РОССИЯ 71D15

 ЛАГЕН, ЭИКТЛ, ООО, РОССИЯ 71А34

 ЛАЗЕР-КОМПАКТ / ЛАЗЕР-ЭКСПОРТ, РОССИЯ 71А12

 ЛАЗЕРНАЯ АССОЦИАЦИЯ, РОССИЯ 71C31

 ЛАЗЕРНЫЕ КОМПОНЕНТЫ, ООО, РОССИЯ 71С14

 ЛАЗЕРНЫЕ ПРИБОРЫ, 
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА, ООО, РОССИЯ 71D15

 ЛАЗЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ООО, РОССИЯ 71B75

 ЛАЗЕРНЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ЦЕНТР, РОССИЯ 71B31

 ЛОМО, ОАО, РОССИЯ 71C33

 НИИ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ, ЗАО, РОССИЯ 71В40

 МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н. Э. БАУМАНА (МГТУ ИМ. Н. Э. БАУМАНА) – 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИЙ, РОССИЯ 71С35

 МЭЛЗ ФЭУ, ООО, РОССИЯ 71В42

 НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
ПЕРСПЕКТИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ТЕХНОЛОГИЙ, 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ, РОССИЯ 71В72

 НАУЧНЫЕ ПРИБОРЫ, ЗАО, РОССИЯ 71D30

 НАУЧТЕХЛИТИЗДАТ, ООО, РОССИЯ 71B75

 САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ, МЕХАНИКИ И ОПТИКИ (НИУ ИТМО), РОССИЯ 71С17

 НПК «ФОТОНИКА», ООО, РОССИЯ 71C32

 ОБОРУДОВАНИЕ ОТ А ДО Я, КАТАЛОГ, РОССИЯ 71B75

 ОЕМ ТЕХ, БЕЛАРУСЬ 71A16

 ОПТО ЛАБ, ООО, РОССИЯ 71C15

 ОС-ВТР, ООО, РОССИЯ 71А60

 OXAPA, GERMANY 71B16

 ПОИСК, ГАЗЕТА, ООО, РОССИЯ 71B75

 ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ ПРИБОРЫ, РОССИЯ 71А10

 РИТМ, ЖУРНАЛ, РОССИЯ 71B75

 РОБВАК, ООО, РОССИЯ 71D50

 РОСТОКС-Н, ЗАО, РОССИЯ 71D42

 SINO-GALVO (BEIJING) TECHNOLOGY CO., LTD., CHINA 71A42

 СПЕКТРУМ ЛАЗЕР, РОССИЯ 71С10

 СПЕЦОПТОПРОДУКЦИЯ, ООО, РОССИЯ 71C11

 СТАНОЧНЫЙ ПАРК, ЖУРНАЛ, РОССИЯ 71B75

 SUN CREATIVE TECHNOLOGIES INC., CHINA 71A43

 SHENGHEMINING CO., LTD., CHINA 71A44

 ТИДЕКС, ЗАО, РОССИЯ 71C30
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ВХОД ОТ ПАВИЛЬОНА № 3
ENTRANCE FROM THE SIDE OF THE PAVILION 3
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ALTECHNA, LITHUANIA 71C12

 ИНСТИТУТ ФИЗИКИ ИМЕНИ Б. И. СТЕПАНОВА 
НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК БЕЛАРУСИ, БЕЛАРУСЬ 71В56

 БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ, БЕЛАРУСЬ 71D46

 БИ ПИТРОН, РОССИЯ 71В52

 БЛМ СИНЕРЖИ, РОССИЯ 71А32

 ВИКОН, НАУЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (СТАНДА), РОССИЯ 71В10

 ВНИИОФИ, ФГУП, РОССИЯ 71A14
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 WUHAN CHUYUAN LASER&ELECTRONIC CO., LTD., CHINA 71B63

 ГЕРМАНИЙ И ПРИЛОЖЕНИЯ, ООО, РОССИЯ 71B73

 ГУСЕВСКИЙ СТЕКОЛЬНЫЙ ЗАВОД 
ИМ. Ф. Э. ДЗЕРЖИНСКОГО, ОАО, РОССИЯ 71D44

 DAYOPTICS, INC., CHINA 71B32

 ЗАВОД «ОПТИК», ОАО, БЕЛАРУСЬ 71D12

 ZEMAX, NADZHIP A.E., USA 71D48

 ИЗОВАК, ООО, БЕЛАРУСЬ 71B54
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 ИНСТИТУТ ГЕОЛОГИИ И МИНЕРАЛОГИИ ИМ. В. С. СОБОЛЕВА 
СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РАН, УЧРЕЖДЕНИЕ РОССИЙСКОЙ 
АКАДЕМИИ НАУК (ИГМ СО РАН), РОССИЯ 71D10

 ИНСТИТУТ ТЕПЛОФИЗИКИ ИМ. С. С. КУТАТЕЛАДЗЕ 
СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК, 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ, РОССИЯ 71D10

 ИНТЕГРАЛ, ЖУРНАЛ 
(ИЗДАТЕЛЬ ООО НПЦ «ЭНЕРГОИНВЕСТ»), РОССИЯ 71B75

 ИНФОРМЮНИОН МЕДИА, ООО, РОССИЯ 71B75

 КОБРА-ОПТИКС, НТЦ, ООО, РОССИЯ 71D40

 КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ, РОССИЯ 71B75

 ЛАБФЕР, ООО, РОССИЯ 71D15

 ЛАГЕН, ЭИКТЛ, ООО, РОССИЯ 71А34

 ЛАЗЕР-КОМПАКТ / ЛАЗЕР-ЭКСПОРТ, РОССИЯ 71А12

 ЛАЗЕРНАЯ АССОЦИАЦИЯ, РОССИЯ 71C31

 ЛАЗЕРНЫЕ КОМПОНЕНТЫ, ООО, РОССИЯ 71С14

 ЛАЗЕРНЫЕ ПРИБОРЫ, 
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА, ООО, РОССИЯ 71D15

 ЛАЗЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ООО, РОССИЯ 71B75

 ЛАЗЕРНЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ЦЕНТР, РОССИЯ 71B31

 ЛОМО, ОАО, РОССИЯ 71C33

 НИИ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ, ЗАО, РОССИЯ 71В40

 МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н. Э. БАУМАНА (МГТУ ИМ. Н. Э. БАУМАНА) – 
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АВЕСТА-ПРОЕКТ, ООО, РОССИЯ 72D30

 АЗИМУТ ФОТОНИКС, НТК, ЗАО, РОССИЯ 72D32

 АСТРОФИЗИКА, НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
ЛАЗЕРНЫХ СИСТЕМ И КОМПЛЕКСОВ, ОАО, РОССИЯ 72B45

 bayern photonics e.V., GERMANY 72C73

 БУЛАТ, ОКБ, ООО, РОССИЯ 72А22

 ВЯТСКИЙ ЛАЗЕРНЫЙ 
ИННОВАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР, НП, РОССИЯ 72А15

 FEDERAL MINISTRY OF ECONOMICS 
AND TECHNOLOGY (BMWI), GERMANY 72C73

 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ 
ПРИКЛАДНОЙ ОПТИКИ, НПО, ОАО, РОССИЯ 72B45

 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОПТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ИМ. С. И. 
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 КАЛУЖСКИЙ ЛАЗЕРНЫЙ 
ИННОВАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР — 
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 CAMBRIDGE TECHNOLOGY EUROPE, GERMANY 72B65

 CUTTING EDGE COATINGS GMBH, GERMANY 72B73

 ЛАЗЕРНЫЙ ЦЕНТР, ООО, РОССИЯ 72C10

 ЛАЗЕРТРЭК, ООО, РОССИЯ 72D62

 ЭСТО — ЛАЗЕРЫ И АППАРАТУРА, РОССИЯ 72D54

 LAHOUX OPTICS, THE NETHERLANDS 72A52

 LEYBOLD OPTICS (BUHLER AG), GERMANY 72A54

 LIMO LISSOTSCHENKO MIKROOPTIK GMBH, GERMANY 72C70

 ЛОТИС ТИИ, БЕЛАРУСЬ 72C60

 ЛРТ, РОССИЯ 72А12
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 ТОМСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
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 ONEFIVE GMBH, SWITZERLAND 71B11

 УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ ПРИ ТЕХНОПАРКЕ 
КАЗАНСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА, ООО, РОССИЯ 71B30

 УМНОЕ ПРОИЗВОДСТВО, ЖУРНАЛ, РОССИЯ 71B75

 ФЕДАЛ, ООО, РОССИЯ 71B14

 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 
ИМ. А. Ф. ИОФФЕ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК, РОССИЯ 71В70

 ФОТОНИКА, ЖУРНАЛ, РОССИЯ 71B75

 ФОТОН ЭКСПРЕСС, ЖУРНАЛ, РОССИЯ 71B75

 HANGZHOU FREQCONTROL ELECTRONIC 
TECHNOLOGY, LTD., CHINA 71A45

 CARL HANSER VERLAG, GERMANY 71B75

 HUBEI UNITY HI-TECH HOLDING CO., LTD., CHINA 71В62

 SHANGHAI DAYU LIGHT SOURCE CO., LTD., CHINA 71A40

 ШУТОВ СЕРГЕЙ МАТВЕЕВИЧ, ИП, РОССИЯ 71А34

 ЭЗАН, ФГУП, РОССИЯ 71D42

 ЭКСПЕРТ. МЕТАЛЛООБРАБОТКА, РОССИЯ 71B75

 ЭЛЕНТ А, УКРАИНА 71В12

 ЭССЕНТОПТИКС, БЕЛАРУСЬ 71B17

 YUNNAN NORTH OLIGHTEK OPTO-ELECTRONIC 
TECHNOLOGY CO., LTD., CHINA 71B33
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 MAHR GMBH, GERMANY 72B61

 NORTHROP GRUMMAN CUTTING EDGE OPTRONICS, USA 72D52

 OCEAN OPTICS BV, THE NETHERLANDS 72D56

 OMICRON-LASERAGE LASERPRODUKTE GMBH, GERMANY 72B66

 OPTECNET DEUTSCHLAND E.V., GERMANY 72C71

 ОПТИКС-М, ООО, РОССИЯ 72D36

 ОПТОСИСТЕМЫ, ООО, РОССИЯ 72D34

 OPTOTECH OPTIKMASCHINEN GMBH, GERMANY 72B60

 ОРИОН, НПО, ОАО, РОССИЯ 72B45

 ОСТЕРМ СПБ, НПП ТФП, ОАО, РОССИЯ 72B45

 ПЕРМСКАЯ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 
ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ, ОАО, РОССИЯ 72А26

 PI MICOS, GERMANY 72D70

 ПЛАЗМА, ОАО, РОССИЯ 72B45

 ПОЛЮС, ИМ. М. Ф. СТЕЛЬМАХА, НИИ, ОАО, РОССИЯ 72B45

 ПРОМЭНЕРГОЛАБ, РОССИЯ 72D16

 РОСЭЛЕКТРОНИКА, ОАО, РОССИЯ 72B45

 РОССИЙСКО-ГЕРМАНСКИЙ ЦЕНТР 
ЛАЗЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ СПБГПУ, РОССИЯ 72А15

 САПФИР, МЗ, ОАО, РОССИЯ 72B45

 SATISLOH GMBH, GERMANY 72B70

 SILL OPTICS GMBH&CO.KG, GERMANY 72B74

 SYNRAD EUROPE, GERMANY 72B63

 SCANLAB AG, GERMANY 72B72

 СОЛАР ЛАЗЕРНЫЕ СИСТЕМЫ, БЕЛАРУСЬ 72B10

 SPETEC GMBH, GERMANY 72B76

 UBIFRANCE, FRANCE 72A30

 TRUMPF LASER- UND SYSTEMTECHNIK GMBH, GERMANY 72B69

 THORLABS GMBH, GERMANY 72B64

 УРАЛЬСКИЙ ЛАЗЕРНЫЙ 
ИННОВАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР, 
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО, РОССИЯ 72А15

 УРАЛЬСКИЙ ОПТИКО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД 
ИМЕНИ Э. С. ЯЛАМОВА, ПО, ОАО, РОССИЯ 72B45

 УРАН, НПФ, ЗАО, РОССИЯ 72С62

 НЦВО – ФОТОНИКА, ИП, ООО, РОССИЯ 72D10

 HAMAMATSU PHOTONICS NORDEN AB, SWEDEN 72D12

 ЦЕНТР ЛАЗЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ООО, РОССИЯ 72A10

 ЦЕНТР ТЕХНОЛОГИИ СУДОСТРОЕНИЯ 
И СУДОРЕМОНТА, ОАО, РОССИЯ 72А50

 ШВАБЕ, ОАО, РОССИЯ 72B45

 SCHNEIDER GMBH & CO. KG, GERMANY 72B67

 EDMUND OPTICS GMBH, GERMANY 72B68

 EKSMA OPTICS, LITHUANIA 72D60

 EKSPLA, LITHUANIA 72D60
ЭКСПОЦЕНТР — 
«ЗА ВЫСТАВКИ БЕЗ КОНТРАФАКТА», РОССИЯ 72B05

 ЭЛЕКТРОН, ЦНИИ, ОАО, РОССИЯ 72B45

 ЭЛЕКТРОСТЕКЛО, ООО, РОССИЯ 72В40

 ЮЕ-ИНТЕРНЕЙШНЛ, ЗАО, РОССИЯ 72D50
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Деловая программа
Международной специализированной выставки «Фотоника-2013»

25 марта 2013 г. (понедельник)
11:30— 12:00  Официальное открытие выставки

Зона открытия, павильон 7, зал № 1

12:30— 14:00  Открытое заседание Экспертного совета Госдумы РФ 
по развитию институтов инновационной системы России 
с приглашением руководителей отраслевых объединений 
реального сектора экономики
Тема заседания: законодательная база инновационной 
деятельности в Российской Федерации
Зал 1

14:00— 15:30  Круглый стол «Фотоника: содержание и терминология»
Зал 2

15:30— 17:00  Презентация «Фотоника в странах Евросоюза: 
задачи, приоритеты, международные проекты»
Докладчик: руководитель Секретариата техплатформы ЕС 
“Photonics21” д-р Х. Юнге (Германия)
Зал 1

26 марта 2013 г. (вторник)
10:00— 12:30  Научно-практическая конференция 

«Фотоника в СНГ». Пленарное заседание
«Петаваттные лазеры и их приложения»
чл.-корр. РАН Е.А. Хазанов, ИПФ РАН, Н. Новгород
«50-летие полупроводникового лазера»
проф. Ю.М. Попов, ФИАН, Москва
«Нанофотоника: состояние и перспективы»
чл.-корр. НАНБ С.В. Гапоненко, ИФ НАНБ, Минск
Зал 1

12:00— 12:30  Моделирование позиционирующего устройства 
зеркала телескопа европейского проекта E-ELT в системе 
OOFELIE: Multiphysics с применением метода конечных 
элементов
Докладчики: Паскаль де Винчензо, исполнительный директор 
компании Open Engineering
Наталия Демкович, ведущий инженер компании «Би Питрон»
Презентационный форум

13:00— 15:00  Семинар-презентация «НИИ «Полюс» 
им. М.Ф. Стельмаха – 50 лет в авангарде отрасли»
«НИИ «Полюс»: история развития, перспективы»
С.М. Копылов, ген. директор ОАО «НИИ «Полюс» им. М.Ф. Стельмаха»
«Лазерная гироскопия в НИИ «Полюс»
Ю.Д. Голяев, зам. ген. директора ОАО «НИИ «Полюс» им. М.Ф. Стельмаха»
«Полупроводниковые лазеры в НИИ «Полюс»
В.А. Симаков, главный инженер ОАО «НИИ «Полюс» им. М.Ф. Стельмаха»
А.А. Мармалюк, зам. ген. директора ОАО «НИИ «Полюс» им. М.Ф. Стельмаха»
«Информационные системы на основе 
твердотельных лазеров в НИИ «Полюс»
В.А. Пашков, нач. НТЦ ОАО «НИИ «Полюс» им. М.Ф. Стельмаха»
В.А. Прядеин, зам. нач. НТЦ ОАО «НИИ «Полюс» им. М.Ф. Стельмаха»
«Разработка и производство элементной базы 
твердотельных лазеров в НИИ «Полюс»
А.В. Шестаков, нач. НПК ОАО «НИИ «Полюс» им. М.Ф. Стельмаха»
«Волоконно-оптические системы передачи информации 
в современных ракетно-космических комплексах» 
М.М. Землянов, нач. отдела ОАО «НИИ «Полюс» им. М.Ф. Стельмаха»
А.В. Мамин, зам. нач. отдела ОАО «НИИ «Полюс» им. М.Ф. Стельмаха»

  «Многополосные лазерные измерители скорости 
для контроля движения транспортных средств»
Б.К. Рябокуль, нач. НТЦ ОАО «НИИ «Полюс» им. М.Ф. Стельмаха»
Ю.В. Абазадзе, зам. нач. НТЦ ОАО «НИИ «Полюс» им. М.Ф. Стельмаха»
Зал 2

12:45— 13:45  Современные технологии нанесения 
оптических покрытий
Докладчики: А.С. Кабанов, представитель 
Leybold Optics в СНГ
Б.А. Романов, разработчик покрытий Leybold Optics.
Презентационный форум

14:00— 14:30  Микрообработка пикосекундными лазерами
Докладчик: Д-р Фридрих Бахманн.
Презентационный форум

15:30— 17:00  Презентация НОЦ «Фотоника и ИК-техника» 
МГТУ им. Баумана
«Новый научно-образовательный центр как база 
мирового уровня для НИОКР по фотонике»
Докладчик: проф. В.Е. Карасик, директор центра
Зал 1

15:30— 17:30  Семинар-презентация 
возможностей повышения квалификации 
в области лазерных технологий обработки 
материалов в рамках российско-германской 
образовательной программы
Председательствующие: 
К. Новицки (LZH), А.И. Дёмин (МЛИТЦ), 
Т.Г. Кузьменко (КЛИТЦ)
«Курсы лазерных технологий 
для представителей промышленности»
Докладчик: А.И. Дёмин, ген. директор ЛИТЦ, Москва
«Система подготовки специалистов 
по лазерным технологиям в Германии»
Докладчик: Илька Зайонц, зам. директора 
Лазерной академии (Ганновер)
Зал 2

12:00— 17:00  Заседания рабочих групп 
техплатформы «Фотоника» 
(в 2 рабочих залах)

27 марта 2013 г. (среда)
10:30— 12:00  Круглый стол «Возможности постановки 

совместных проектов с организациями 
лазерно-оптической отрасли КНР»
Ведущие: проф. Чжу Сяо, проф. О.О. Силичев
Зал 1

12:30— 14:00  Презентация 500-го номера 
бюллетеня «Лазер-Информ»
Круглый стол «Информационное 
обеспечение отрасли»
Ведущий: проф. А.Н. Солдатов, ТГУ, Томск
Зал 2

15:00— 16:00  Подведение итогов конкурса ЛАС на лучшую 
отечественную разработку в области лазерной 
аппаратуры и лазерно-оптических технологий
Зал 1

Photonics’2013
Programme of Business-Related Events

March 25, 2013 (Monday)
11:30— 12:00  Opening ceremony of the exhibition

12:30— 14:00  Public meeting of the Russian Federation 
State Duma Expert Council on the Development 
of Russia Innovation System with the participation 
of sectoral associations leaders
Subject of the meeting: Legal Framework for 
Innovation Activity in the Russian Federation

15:30— 17:00  Photonics in EU member states: Objectives, 
Priorities, International Projects, presentation
Dr. Holger Junge (Germany), Head of the Secretariat 
of the European Tehcnology Platform “Photonics21”

March 26, 2013 (Tuesday)
1:000— 12:30  Scientific-practical conference 

“Photonics in the CIS”. Plenary session
— Petawatt Lasers and their Applications
Yefim A. Khazanov, associate member of the Russian Academy 
of Sciences, RAS Institute of Applied Physics, Nizhny Novgorod
— The 50th Anniversary of the Semiconductor Laser
Yury M. Popov, Professor, RAS P.N. Lebedev Physical Institute, Moscow
— Nanophotonics: Current State and Prospects
Sergey V. Gaponenko, associate member of the National Academy 
of Sciences of Belarus, NASB B.I. Stepanov Institute of Physics, Minsk

12:00— 12:30  Presentation Forum
Modeling the Position Control of the Mirror for the 
Telescope of the European E-ELT project in OOFELIE: 
Multiphysics using Finite Element Modeling
Natalia Demkovich, Senior Engineer, Bee Pitron JSC
Pascal De Vincenzo, General Manager, 
Open Engineering S.A.

13:00— 15:00  Scientific-practical conference 
“Photonics in the CIS,” Seminar-presentation
— M.F. Stelmakh “Polus” Research and Development 
Institute: 50 Years in the Vanguard of the Industry Branch 
— “Polus” Research and Development Institute: 
the History of Development and Prospects
S.M. Kopylov, Director General of JSC “NII Polus” 
— Laser Gyroscopy
Yu.D. Golyaev, Deputy Director General of JSC “NII Polus”
— Semiconductor Lasers at NII “Polus”
V.A. Simakov, Chief Engineer of JSC “NII Polus”
A.A. Marmalyuk, Deputy Director General of JSC “NII Polus”
— Information Systems on the Basis of Solid State Lasers 
in NII “Polus”
V.A. Pashkov, Head of NII “Polus” Research and Technology Centre
V.A. Pryadein, deputy Head of NII “Polus” Research and Technology 
Centre
— Solid state lasers components development 
and manufacturing at NII “Polus”
A.V. Shestakov Head of NII “Polus” Research and 
Production Complex

  — Fiber systems for information transmission 
in the modern rocket-space complexes
M.M. Zemlyanov, Head of NII “Polus” Department 
A.V. Mamin, Deputy Head of NII “Polus” Department
— Multiline laser meter of velocities for traffic control
B.K. Ryabokul`, Head of NII “Polus” Research and 
Technology Centre,
Yu. V. Abzadze, Deputy Head of NII “Polus” Research and 
Technology Centre Discussion of the reports

12:45— 13:45  Presentation Forum
New Trends in the Optical Deposition Technology
Alexey Kabanov, CIS Representative of Leybold Optics
Boris Romanov, Application Manager of Leybold Optics

14:00— 14:30  Presentation Forum
“Micromachining with ps-lasers”
Dr. Friedrich Bachmann

15:30— 17:00  Scientific-practical conference “Photonics in the CIS” 
A New Research and Educational Centre as World-Class Base 
for R&D in Photonics in Bauman State Technical University
N.V. Baryshnikov, Director of BSTU R&D Institute
V. Ye. Karasik, Director of the Centre

15:30— 17:30  Seminar-presentation “Training in the field of laser 
technologies for materials processing within the frames 
of a Russian-German educational programme”
Chairpersons: Klaus Novizki (LZH), 
Anatoly I. Dyomin (Moscow Laser Innovation and 
Technology Centre – LITC), T.G. Kuzmenko (Kaluga LITC)
— Laser Technology Courses for the Industry
Anatoly I. Dyomin, LITC Director General (Moscow) 
— European System of Laser Technology 
Specialists Training 
I.Zionts, Deputy Director of Laser Academy (Hannover)

12:00— 17:00  Sessions of the RF Technology Platform 
“Photonics” working groups (in 2 halls)

March 27, 2013, Wednesday
10:30— 12:00  Round-table discussion “Prospects for Joint Projects 

with Chinese Laser and Optics Companies”
Moderators: Prof. Zhu Xiao (Wuhan, PRC), 
Prof. Oleg Silichev (Moscow, RF)

12:30— 14:00  Presentation of the 500th issue 
of the Laser Inform bulletin.
Round-table discussion “Providing Information 
for the Photonics Industry Branch”
Moderator: Prof. Anatoly N. Soldatov, 
Tomsk State University

15:00— 16:00  Presentation of Awards 
of the Laser Association 2012 Competition 
for the Best Domestic Development in the Field 
of Laser Equipment and laser-optical technologies
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Деловая программа
Международной специализированной выставки «Фотоника-2013»

25 марта 2013 г. (понедельник)
11:30— 12:00  Официальное открытие выставки

Зона открытия, павильон 7, зал № 1

12:30— 14:00  Открытое заседание Экспертного совета Госдумы РФ 
по развитию институтов инновационной системы России 
с приглашением руководителей отраслевых объединений 
реального сектора экономики
Тема заседания: законодательная база инновационной 
деятельности в Российской Федерации
Зал 1

14:00— 15:30  Круглый стол «Фотоника: содержание и терминология»
Зал 2

15:30— 17:00  Презентация «Фотоника в странах Евросоюза: 
задачи, приоритеты, международные проекты»
Докладчик: руководитель Секретариата техплатформы ЕС 
“Photonics21” д-р Х. Юнге (Германия)
Зал 1

26 марта 2013 г. (вторник)
10:00— 12:30  Научно-практическая конференция 

«Фотоника в СНГ». Пленарное заседание
«Петаваттные лазеры и их приложения»
чл.-корр. РАН Е.А. Хазанов, ИПФ РАН, Н. Новгород
«50-летие полупроводникового лазера»
проф. Ю.М. Попов, ФИАН, Москва
«Нанофотоника: состояние и перспективы»
чл.-корр. НАНБ С.В. Гапоненко, ИФ НАНБ, Минск
Зал 1

12:00— 12:30  Моделирование позиционирующего устройства 
зеркала телескопа европейского проекта E-ELT в системе 
OOFELIE: Multiphysics с применением метода конечных 
элементов
Докладчики: Паскаль де Винчензо, исполнительный директор 
компании Open Engineering
Наталия Демкович, ведущий инженер компании «Би Питрон»
Презентационный форум

13:00— 15:00  Семинар-презентация «НИИ «Полюс» 
им. М.Ф. Стельмаха – 50 лет в авангарде отрасли»
«НИИ «Полюс»: история развития, перспективы»
С.М. Копылов, ген. директор ОАО «НИИ «Полюс» им. М.Ф. Стельмаха»
«Лазерная гироскопия в НИИ «Полюс»
Ю.Д. Голяев, зам. ген. директора ОАО «НИИ «Полюс» им. М.Ф. Стельмаха»
«Полупроводниковые лазеры в НИИ «Полюс»
В.А. Симаков, главный инженер ОАО «НИИ «Полюс» им. М.Ф. Стельмаха»
А.А. Мармалюк, зам. ген. директора ОАО «НИИ «Полюс» им. М.Ф. Стельмаха»
«Информационные системы на основе 
твердотельных лазеров в НИИ «Полюс»
В.А. Пашков, нач. НТЦ ОАО «НИИ «Полюс» им. М.Ф. Стельмаха»
В.А. Прядеин, зам. нач. НТЦ ОАО «НИИ «Полюс» им. М.Ф. Стельмаха»
«Разработка и производство элементной базы 
твердотельных лазеров в НИИ «Полюс»
А.В. Шестаков, нач. НПК ОАО «НИИ «Полюс» им. М.Ф. Стельмаха»
«Волоконно-оптические системы передачи информации 
в современных ракетно-космических комплексах» 
М.М. Землянов, нач. отдела ОАО «НИИ «Полюс» им. М.Ф. Стельмаха»
А.В. Мамин, зам. нач. отдела ОАО «НИИ «Полюс» им. М.Ф. Стельмаха»

  «Многополосные лазерные измерители скорости 
для контроля движения транспортных средств»
Б.К. Рябокуль, нач. НТЦ ОАО «НИИ «Полюс» им. М.Ф. Стельмаха»
Ю.В. Абазадзе, зам. нач. НТЦ ОАО «НИИ «Полюс» им. М.Ф. Стельмаха»
Зал 2

12:45— 13:45  Современные технологии нанесения 
оптических покрытий
Докладчики: А.С. Кабанов, представитель 
Leybold Optics в СНГ
Б.А. Романов, разработчик покрытий Leybold Optics.
Презентационный форум

14:00— 14:30  Микрообработка пикосекундными лазерами
Докладчик: Д-р Фридрих Бахманн.
Презентационный форум

15:30— 17:00  Презентация НОЦ «Фотоника и ИК-техника» 
МГТУ им. Баумана
«Новый научно-образовательный центр как база 
мирового уровня для НИОКР по фотонике»
Докладчик: проф. В.Е. Карасик, директор центра
Зал 1

15:30— 17:30  Семинар-презентация 
возможностей повышения квалификации 
в области лазерных технологий обработки 
материалов в рамках российско-германской 
образовательной программы
Председательствующие: 
К. Новицки (LZH), А.И. Дёмин (МЛИТЦ), 
Т.Г. Кузьменко (КЛИТЦ)
«Курсы лазерных технологий 
для представителей промышленности»
Докладчик: А.И. Дёмин, ген. директор ЛИТЦ, Москва
«Система подготовки специалистов 
по лазерным технологиям в Германии»
Докладчик: Илька Зайонц, зам. директора 
Лазерной академии (Ганновер)
Зал 2

12:00— 17:00  Заседания рабочих групп 
техплатформы «Фотоника» 
(в 2 рабочих залах)

27 марта 2013 г. (среда)
10:30— 12:00  Круглый стол «Возможности постановки 

совместных проектов с организациями 
лазерно-оптической отрасли КНР»
Ведущие: проф. Чжу Сяо, проф. О.О. Силичев
Зал 1

12:30— 14:00  Презентация 500-го номера 
бюллетеня «Лазер-Информ»
Круглый стол «Информационное 
обеспечение отрасли»
Ведущий: проф. А.Н. Солдатов, ТГУ, Томск
Зал 2

15:00— 16:00  Подведение итогов конкурса ЛАС на лучшую 
отечественную разработку в области лазерной 
аппаратуры и лазерно-оптических технологий
Зал 1

Photonics’2013
Programme of Business-Related Events

March 25, 2013 (Monday)
11:30— 12:00  Opening ceremony of the exhibition

12:30— 14:00  Public meeting of the Russian Federation 
State Duma Expert Council on the Development 
of Russia Innovation System with the participation 
of sectoral associations leaders
Subject of the meeting: Legal Framework for 
Innovation Activity in the Russian Federation

15:30— 17:00  Photonics in EU member states: Objectives, 
Priorities, International Projects, presentation
Dr. Holger Junge (Germany), Head of the Secretariat 
of the European Tehcnology Platform “Photonics21”

March 26, 2013 (Tuesday)
1:000— 12:30  Scientific-practical conference 

“Photonics in the CIS”. Plenary session
— Petawatt Lasers and their Applications
Yefim A. Khazanov, associate member of the Russian Academy 
of Sciences, RAS Institute of Applied Physics, Nizhny Novgorod
— The 50th Anniversary of the Semiconductor Laser
Yury M. Popov, Professor, RAS P.N. Lebedev Physical Institute, Moscow
— Nanophotonics: Current State and Prospects
Sergey V. Gaponenko, associate member of the National Academy 
of Sciences of Belarus, NASB B.I. Stepanov Institute of Physics, Minsk

12:00— 12:30  Presentation Forum
Modeling the Position Control of the Mirror for the 
Telescope of the European E-ELT project in OOFELIE: 
Multiphysics using Finite Element Modeling
Natalia Demkovich, Senior Engineer, Bee Pitron JSC
Pascal De Vincenzo, General Manager, 
Open Engineering S.A.

13:00— 15:00  Scientific-practical conference 
“Photonics in the CIS,” Seminar-presentation
— M.F. Stelmakh “Polus” Research and Development 
Institute: 50 Years in the Vanguard of the Industry Branch 
— “Polus” Research and Development Institute: 
the History of Development and Prospects
S.M. Kopylov, Director General of JSC “NII Polus” 
— Laser Gyroscopy
Yu.D. Golyaev, Deputy Director General of JSC “NII Polus”
— Semiconductor Lasers at NII “Polus”
V.A. Simakov, Chief Engineer of JSC “NII Polus”
A.A. Marmalyuk, Deputy Director General of JSC “NII Polus”
— Information Systems on the Basis of Solid State Lasers 
in NII “Polus”
V.A. Pashkov, Head of NII “Polus” Research and Technology Centre
V.A. Pryadein, deputy Head of NII “Polus” Research and Technology 
Centre
— Solid state lasers components development 
and manufacturing at NII “Polus”
A.V. Shestakov Head of NII “Polus” Research and 
Production Complex

  — Fiber systems for information transmission 
in the modern rocket-space complexes
M.M. Zemlyanov, Head of NII “Polus” Department 
A.V. Mamin, Deputy Head of NII “Polus” Department
— Multiline laser meter of velocities for traffic control
B.K. Ryabokul`, Head of NII “Polus” Research and 
Technology Centre,
Yu. V. Abzadze, Deputy Head of NII “Polus” Research and 
Technology Centre Discussion of the reports

12:45— 13:45  Presentation Forum
New Trends in the Optical Deposition Technology
Alexey Kabanov, CIS Representative of Leybold Optics
Boris Romanov, Application Manager of Leybold Optics

14:00— 14:30  Presentation Forum
“Micromachining with ps-lasers”
Dr. Friedrich Bachmann

15:30— 17:00  Scientific-practical conference “Photonics in the CIS” 
A New Research and Educational Centre as World-Class Base 
for R&D in Photonics in Bauman State Technical University
N.V. Baryshnikov, Director of BSTU R&D Institute
V. Ye. Karasik, Director of the Centre

15:30— 17:30  Seminar-presentation “Training in the field of laser 
technologies for materials processing within the frames 
of a Russian-German educational programme”
Chairpersons: Klaus Novizki (LZH), 
Anatoly I. Dyomin (Moscow Laser Innovation and 
Technology Centre – LITC), T.G. Kuzmenko (Kaluga LITC)
— Laser Technology Courses for the Industry
Anatoly I. Dyomin, LITC Director General (Moscow) 
— European System of Laser Technology 
Specialists Training 
I.Zionts, Deputy Director of Laser Academy (Hannover)

12:00— 17:00  Sessions of the RF Technology Platform 
“Photonics” working groups (in 2 halls)

March 27, 2013, Wednesday
10:30— 12:00  Round-table discussion “Prospects for Joint Projects 

with Chinese Laser and Optics Companies”
Moderators: Prof. Zhu Xiao (Wuhan, PRC), 
Prof. Oleg Silichev (Moscow, RF)

12:30— 14:00  Presentation of the 500th issue 
of the Laser Inform bulletin.
Round-table discussion “Providing Information 
for the Photonics Industry Branch”
Moderator: Prof. Anatoly N. Soldatov, 
Tomsk State University

15:00— 16:00  Presentation of Awards 
of the Laser Association 2012 Competition 
for the Best Domestic Development in the Field 
of Laser Equipment and laser-optical technologies
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